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新試験設備完成！新試験設備完成！
（JIS2000年度対応） 

新試験設備完成！

今回、旧試験設備のリニューアルと試験装置の自動化に取組んできましたが、2003年
5月末ついに新試験設備が完成しました。これにより、さらなる品質の向上と大水量・
大形ポンプにも対応可能となり、顧客満足度の向上につながるものと期待しています。 

大型試験水槽の拡充と自動試験装置の更新 11
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●最大口径： 1,600mm 

●最大流量： 300m3/min 

●最大保有水量： 740m3 

●せき幅： 4,300mm
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大型試験水槽全景 



中型試験水槽 中型試験操作デスク盤 
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中型試験装置の自動化 

ネットワークシステムの導入 

22

33

発行　アイム電機工業株式会社　企画室 

プリンタ 

データベース 
（データ） 

サーバ 

光LAN
光LAN

ハブ 
品 証 

中型試験場 
小型試験場 

大型試験場 
シーケンサ シーケンサ 

シーケンサ 

プリンタ プリンタ 

設 計 顧 客 

本システムは大型、中型及び小型ポンプ試
験設備の試験データの取得と一括管理を
目的としています。また、運転状況をネット
ワーク上でリアルタイムに見学でき、その
場で試験成績書として出力できます。 

旧システムを全面的に刷新し、JIS2000年度に対応した全自動試験設備を導入しました。 
主要新設機器：操作デスク盤、試験配管、電磁流量計、電動バルブ 

流量計測流量計測：電磁流量計電磁流量計 
試験口径試験口径：φ１００mmmm、φ１５０mmmm、φ２００mmmm
流量計測：電磁流量計 
試験口径：φ１００mm、φ１５０mm、φ２００mm




